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Nazwa kierunku studiow: Robotyka i Automatyzacja Procesoéw / Robotics and automatization of processes
Poziom studiow: pierwszy
Poziom kwalifikaciji (PRK): 6
Profil studiéw: ogolnoakademicki
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A. Grupa zaje¢ podstawowych
A. Grupa zaje¢ podstawowych
1 2 1,2 150 60 [ 90 | o 0 0 o[ 10| 116 | 12 | 30 45 6 30 | 45 6
2 |Fizyka 2 920 30 30 30 0 0 0 5 89 8 30 30 | 30 8
3_|Mechanika techniczna 2 1,2 105 45 [ 60 [ © 0 0 o[ 5| 74 8 30 | 30 4 15 | 30 4
Razem grupa zaje¢ A 345 135 | 180 | 30 0 0 0 20 | 279 28 60 | 75| 0 0 0 0 10 75 | 105 | 30 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|0 0
B ;. Grupa zaje¢ kier ych - obowia: ych
1 |Zarzadzanie $rodowiskiem i ekologia 1 15 15 0 0 0 0 0 1 9 1 15 1
2 |Podstawy inzynierii 1 45 15 0| 3| o0 0 0| 5| 25 3 15 30 3
3 | Bezpieczerstwo pracy i ergonomia 1 15 15 0 0 0 0 0 1 9 1 15 1
4 |Elektrotechnika 1 1 60 30 [ 15[ 15] 0 0 o[ 5] 3 4 30| 15| 15 4
5 |Zapis konstrukcji 1 60 30 0 30 0 0 0 5 35 4 30 30 4
6 | Materiatoznawstwo 1 30 15 0 15 0 0 0 5 15 2 15 15 2
7_|Programowanie 1,2 90 30 o |60 | 0 0 0 [10] 63 | 65 | 15 30 3 15 30 35
8 |Teoria sterowania 2 2 60 30 30 0 0 0 0 5 35 4 30 30 4
9 |CADICAE 34 120 30 0o | 60| 30 [ o o100 79 | 95 15 30 4 15 30 | 30 55
10 _|Podstawy robotyki 3 3 75 30 15 30 0 0 0 5 70 6 30 15 30 6
11_|Ukfady elektroniczne 3 45 15 0o 3] o 0 o[ 5| 25 3 15 30 3
12_|Mechatronika 3 3 60 30 0 30 0 0 0 5 60 5 30 30 5
13 | Technologie wytwarzania 3 60 30 0 30 0 0 0 5 35 4 30 30 4
14 | Metrologia 3 30 15 0 15 0 0 0 5 28 2,5 15 15 2,5
15_| Statystyka inzynierska 3 30 15 0 15| 0 0 o[ 5] 15 2 15 15 2
16 |Napedy elektryczne 4 4 45 15 0 30 0 0 0 5 25 3 15 30 3
17_|Napedy hydrauliczne i pneumatyczne 4 45 30 0 15| 0 0 o[ 5| 25 3 30 15 3
18 | Podstawy konstrukcji 4 4 60 30 0 30 0 0 0 5 35 4 30 30 4
19 |Maszyny technologiczne 4 30 15 0 15| 0 0 o[ 5] 15 2 15 15 2
20 |Mikrosterowniki 4,5 75 15 0 30 30 0 0 10 47 6 15 30 4 30 2
21| Systemy akwizycji danych 5 45 15 0o 3] o 0 o[ 5[ 50 4 15 30 4
22 _|Sterowniki PLC 5 5 45 15 0 30 0 0 0 5 42 4 15 30 4
23 |Praca przejsciowa 5,6 60 0 0 0 60 0 0 10 62 6 30 3 30 3
24 |Pr robotéw ych 6 5,6 90 30 o |6 | 0 0 o[ 10] 76 8 15 30 4 15 30 4
25 |AL jai produkgji 6 6 60 30 0 30 0 0 0 5 27 4 30 30 4
26 |Modelowanie cyfrowe w przemysle 6 45 15 0 0 30 0 0 5 19 3 15 0 30 3
Razem grupa zaje¢ B 1395 555 | 60 | 630|150 O | O [147[ 961 [104,5(135[15]/120{ 0 | 0 | 0 | 18 | 45| 30 |30 0 | 0 | 0 [ 75[150| 15 |180] O [ 0 | 0 [265/120| 0 |150| 30| O | 0 |21,5[ 45| 0 | 90 [ 60 [ O | O | 17 | 60 | 0| 60 | 60 | 0 [0 14 [ 0 [0 0 [0 O] O
C. Grupa zaje¢ kierunkowych do wyboru
1_|Druk 3D / Skanowanie 3D 4 45 15 0 0o |3 ] o0 o[ 5[ 38 4 15 30 4
2 |Logistyka produkgji / Systemy 4 45 15 [ 30 ] 0 0 0 o[ 5[ 16 3 15 | 30 3
3 | Algorytmy przetwarzania sygnatéw / Techniki uczenia maszynowego 5 5 45 15 0 30 0 0 0 5 38 4 15 30 4
4 |Systemy lanufacturing Execution System) / Systemy jakoscig pr| 5 45 15 0 30 0 0 0 5 38 4 15 30 4
5 | Obrabiarki CNC / Systemy CAM 5 45 15 0 30 0 0 0 5 38 4 15 30 4
6 | Proj I tech i /Pr I CN 6 45 15 0 30 0 0 0 5 38 4 15 30 4
7 |Energochtonnosé i materiatochtonno$é produkcji / Systemy ERP 6 45 15 0 30 0 0 0 5 38 4 15 30 4
8 |Podstawy ROS(Robot Operating System) / Systemy wizyjne 6 45 15 0 30 0 0 0 5 38 4 15 30 4
9 | Dynamika maszyn / Diagnostyka maszyn 7 45 15 0o 3] o 0 o[ 5 38 4 15 30 4
10 |Roboty mobilne / Inzynieria systeméw 7 45 15 0 30 0 0 0 5 38 4 15 30 4
11 [Systemy SCADA / Automatyczny nadzor wytwarzania 7 45 15 0 30 0 0 0 5 16 3 15 30 3
Razem grupa zaje¢ C 495 165 | 30 | 270 30 ( O ( 0 (55| 374| 42 | 0| O 0| O 0 0 0 00| 0 0| 0 0 0 00 0| 0 |30|30(| 0|30 0| 7 | 45| 09| 0 0| 12| 45( 0] 9 | 0 0| 12| 45| 0| 9 |0 0 11
D. Grupa zaje¢ z dziedziny nauk h istycznych lub nauk spok ych
D ,, Grupa zaje¢ z dziedziny nauk istycznych lub nauk spot ych - obowia; ych
1_[Prawno-ekonomiczne podstawy przedsigbiorczosci [ [ 2 ] 3 J3JoJofJoJoJolz2T4aw[a ] [ [ [ T T T [so] T T T T 1787 [ [ | [ [ T T T T 7 [ T 1 [ [ [T
D , Grupa zaje¢ z dzit y nauk istycznych lub nauk spot ych - do wyboru
1 |Pr'zedm\olzdziedzinynaukhumanistycznych lub nauk spotecznych 3 30 30 0 0 0 0 o 2 18 2 30 2
Razem grupa zaje¢ D 60 60 0 0 0 0o 4] 61 5 [ ) 0 0 3] 0 0f 3 [3(0 0f 2 0o 0] 0 [ ) of o 01]o0 0] 0 0j]o 0
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E,. Grupa zaje¢ ogélnouczelnianych - do wyboru
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F. Praktyka
1 [Prakiyka zawodowa 4 ygodnie) | e 1 o [ T [ [ Jof [oJeefsy | [ 1 | [ P4 | [ [ [ [ P4 [ [ [ [ B9 1 [ [ B7d [ [ [ [ P73 [ [ [ [ ] [ [ ]
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H. Grupa zaje¢: Przyg ie pracy dyp j i przyg ie do i yp g
1_[Seminarium dyplomowe 7 30 0 0 0 0 [30] 5] 65 4 30
2 |Przygotowanie i ziozenie pracy dyplomowej 7 0 0 0 [ o[ o] o] of20]35] 15
Razem grupa zaje¢ H 30 0 0 0 0 0 /30[25]420] 19 | 0] O 0 0 0 0 of o 0 0 of o 0o 0] 0 [ oo 01]o0 0] 0 0j]o 30
Razem A+B+C+D+E+F (ECTS)+G+H I I [ 2515 [ 925[450] 930 180 0 [ 30 [263[2241]210,0]205[150[120] 0 [ 0 [ 0 [ 30 [150] 195] 60 ] 0 | [ 0] 30 [180] 45 [180] 0 | [ 0] 30[150]60[150] 60] [ 0 [ 30 [ 90 [ 0 [ 180] 60 | [ 0] 29 [105] 0 [150] 60 | ol 3145090 ]o0o] [30]
Liczba godzin zaje¢ dydaktycznych w semestrze 475 405 405 420 330 315 165
Liczba egzaminow w semestrze 1 3 2 2 2 2 0
Liczba punktow ECTS w semestrze 30 30 30 30 29 31 30
0.43
0,57
Oznaczenia:
W - wykfad, C -dmczeg‘/',az:s;alfgt;;a'mqumbP-P/o'l(ekt S - seminarium I - I | przedmioty déxgj)gr:gvjvpolskim lub angielskim : 5 -
jgcia obowigzkowe semestr godziny sem. emestr 4
1_Szkolenie BHP | 1 | 4 | Systemy akwizycii danych / Data acquisition systems duzgiig::gmc‘:‘u::::;i? po
Szkolenie biblioteczne | 1 | 2 | Techniki uczenia maszynowego /Machine leamning techniques sem.5




